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Считать в 

плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

Пр. 

подгот
з.е. Лек Лаб Пр СР

СР пр. 

подгот

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

СР пр. 

подгот

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

СР пр. 

подгот

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

СР пр. 

подгот

Конт 

роль

64 64 2304 2304 1016 1072 216 25 222 162 444 72 18 112 176 16 272 72 21 134 150 44 356 72

25 25 900 900 402 462 36 17 118 132 326 36 3 32 16 60 5 60 44 76

+ Б1.О.01 Теория и практика аргументации 1 2 2 36 72 72 28 44 2 14 14 44

+ Б1.О.02 Профессиональное общение на иностранном языке 1 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.О.03
Современные теории и технологии развития 

личности
2 3 3 36 108 108 48 60 3 32 16 60

+ Б1.О.04 История и методология физики 1 3 3 36 108 108 44 28 36 3 30 14 28 36

+ Б1.О.05
Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации
1 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.О.06
История России в мировом историко- культурном 

контексте
1 2 2 36 72 72 28 44 2 14 14 44

+ Б1.О.07 Проектный менеджмент в профессиональной сфере 3 2 2 36 72 72 44 28 2 30 14 28

+ Б1.О.08 Современные проблемы  физики 1 3 3 36 108 108 30 78 3 30 78

+ Б1.О.09
Информационные технологии в профессиональной 

сфере
3 3 3 36 108 108 60 48 3 30 30 48

+ Б1.О.10
Педагогические аспекты в  профессиональной 

деятельности
1 3 3 36 108 108 60 48 3 30 30 48

39 39 1404 1404 614 610 180 8 104 30 118 36 15 80 176 212 72 16 74 150 280 72

+ Б1.В.01
Рентгендифракционный анализ наноматериалов и 

наноструктур
1 4 4 36 144 144 74 34 36 4 44 30 34 36

+ Б1.В.02 Технология наноструктур и наноматериалов 3 4 4 36 144 144 44 64 36 4 14 30 64 36

+ Б1.В.03 Методы нанодиагностики 3 5 5 36 180 180 60 84 36 5 30 30 84 36

+ Б1.В.04 Физика нейтронов 1 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.В.05 Физические основы ядерной энергетики 2 4 4 36 144 144 64 44 36 4 32 32 44 36

+ Б1.В.06 Моделирование и проектирование наносистем 2 2 2 36 72 72 48 24 2 48 24

+ Б1.В.07 Методы спектрометрии заряженных частиц 3 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.В.08
Практикум по бета- и гамма-радиометрии и 

спектроскопии
2 3 6 6 36 216 216 140 76 3 16 64 28 3 60 48

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 3 3 108 108 32 76 3 32 76

+ Б1.В.ДВ.01.01
Компьютерное моделирование физических 

процессов
2 3 3 36 108 108 32 76 3 32 76

- Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по силовой электронике в ядерной 

физике
2 3 3 36 108 108 32 76 3 32 76

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 1 2 2 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.В.ДВ.02.01 Наноэлектроника 1 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

- Б1.В.ДВ.02.02 Случайные процессы регистрации излучений 1 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 3 3 108 108 32 40 36 3 32 40 36

+ Б1.В.ДВ.03.01 Фотоника и фотонные кристаллы 2 3 3 36 108 108 32 40 36 3 32 40 36

- Б1.В.ДВ.03.02 Атомные реакторы 2 3 3 36 108 108 32 40 36 3 32 40 36

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 2 2 72 72 30 42 2 30 42

+ Б1.В.ДВ.04.01 Физика наноструктур 3 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

- Б1.В.ДВ.04.02 Кинетика ядерных реакторов 3 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

50 50 1800 1800 38 1762 900 3 4 104 54 14 14 490 252 4 4 140 72 29 16 1028 522

3 3 108 108 4 104 54 3 4 104 54

+ Б2.О.01(У)
Учебная практика, научно-исследовательская 

работа
1 3 3 36 108 108 4 104 54 3 4 104 54

47 47 1692 1692 34 1658 846 14 14 490 252 4 4 140 72 29 16 1028 522

+ Б2.В.01(Н)
Производственная практика, научно-

исследовательская работа
11 11 36 396 396 8 388 198 7 4 248 126 4 4 140 72

+ Б2.В.02(Н)
Производственная практика, научно-

исследовательская работа
2 4 30 30 36 1080 1080 23 1057 540 7 10 242 126 23 13 815 414

+ Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 4 6 6 36 216 216 3 213 108 6 3 213 108

6 6 216 216 207 9 6 207 9

+ Б3.01(Д)
Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы
4 6 6 36 216 216 207 9 6 207 9

4 4 144 144 60 84 2 30 42 2 30 42

+ ФТД.01
Проблемы электронного строения современных 

материалов
2 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

+ ФТД.02 Проектирование цифровых устройств на базе ПЛИС 3 2 2 36 72 72 30 42 2 30 42

Семестр 4

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

ФТД.Факультативные дисциплины 

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

-
Курс 1

- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 2

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3



Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 100 141 124 62 28 34 62 27 35

Итого по ОП (без факультативов) 96 137 120 60 28 32 60 25 35

Б1 Дисциплины (модули) 39% 61% 25.6% 51 65 64 43 25 18 21 21

Б1.О Обязательная часть 12 25 25 20 17 3 5 5

Б1.В
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
30 48 39 23 8 15 16 16

Б2 Практика 6% 94% 0% 39 63 50 17 3 14 33 4 29

Б2.О Обязательная часть 3 6 3 3 3

Б2.В
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
39 63 47 14 14 33 4 29

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 6 6 6

ФТД Факультативные дисциплины 4 4 4 2 2 2 2

Процент ... занятий от аудиторных (%)

Курс 2

Всего Сем. 3 Сем. 4

-

-

-

21

362 16

16-

-

-

328

4

30

3

3

2

3

2

1

-

- 48

Курс 1

- 56.9

Итого

Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

з.е.
Всего Сем. 1 Сем. 2

46.07%

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)

Блок Б1

Блок Б2

Блок Б3

Блок ФТД

Итого по всем блокам

Суммарная контактная работа (акад. час)

ОП, факультативы (в период экз. сессий)

ОП, факультативы (в период ТО) 55.2

51.9

в период гос. экзаменов

ОП 21.5

1016

60

1114

- 54 54.6

30-

38

-

18.7- 25.1

- 54 54

- 4 14

-

- 384 304

- 388 348

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк)

  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)

  ЗАЧЕТ (За) 9

4

5 4

3 3

Объём обязательной части от общего объёма программы (%) 23.3%

 лекционных

2

2 2


